
 

＜お問い合わせ先＞  

２０１２年 １２月 吉日 
        

お 客 様 各 位 
 

㈱コベルコ科研 主催 

Cs-STEM 利用技術セミナーのご案内     

     

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
また、日頃は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
 

弊社では、このたび高分解能、高倍率、高感度元素分析に優れる「Cs-STEM（球面収差補正機能付

走査透過電子顕微鏡）」を導入（13 年 2 月稼動予定）しますが、導入に先立ち、測定事例、解析事例な

どを紹介するセミナーを開催する運びとなりましたのでご案内申し上げます。 
ご多忙中とは存じますが、「カーエレ JAPAN」、「ネプコン ジャパン 2013」（東京ビッグサイト 1 月 16

日～18 日開催）へのご来場に合せて、是非この機会にご出席賜りますようお願い申し上げます。 
      敬 具 

 
・会   場：  ＴＦＴ（東京ファッションタウン）ビル 東館 9 階 904 会議室 
                                 （別添地図ご参照：東京ビッグサイト近くです） 
・開催日時：  ２０１３年１月１７日（木）  １３：３０～１７：２５ （開場１３：００）  
                                      
・内   容：   
13:30～13:40 開会ご挨拶  齋藤 総一郎（営業本部長）           
13:40～14:40 【講演１】  阿部英司先生 （東京大学マテリアル工学科 准教授） 

「STEMの基礎、材料解析への応用」      
14:40～15:40 【講演２】  波多 聰先生 （九州大学大学院総合理工学研究院 准教授） 

「合金および化合物を対象としたCs-STEM利用事例」 
15:40～16:00 【Coffee Break】 パネル展示 
16:00～16:30 【講演３】  奥西栄治様 （日本電子株式会社 EM事業ユニット リーダー） 

「原子分解能分析電子顕微鏡JEM-ARM200F」 
16:30～17:00 【講演４】  山元 清史（エレクトロニクス事業部／物理解析センター／室長）  

「半導体、二次電池などへの利用事例」 
17:00～17:20 【質 疑】  フリーディスカッション                           
17:20～17:25  閉会ご挨拶  鈴木 康平（エレクトロニクス事業部／事業部長）  
 

 

[株式会社コベルコ科研 営業本部 営業統括部 宛て] 

〒141-8688 東京都品川区北品川 5-9-12（北品川 ON ﾋﾞﾙ 5F） 

 TEL:03-5739-5060／FAX:03-5739-5037／E-MAIL：eigyo@kki.kobelco.com 

ホームページ http://www.kobelcokaken.co.jp/ 
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